NAMEN, DATEN, EREIGNISSE

NAMES, DATES, ACTIVITIES

Gaste / Guests

Dr. Norbert Béwering
Cymer Inc., San Diego,
CA, USA

Prof. Akira Endo
Tokyo, Japan

Carl-Zeiss Gastprofessor
an der Friedrich-Schiller-
Universitat Jena

Dr. Shannon Hill
NIST, Gaithersburg, MD, USA

Paivi Marttila
VISTAPOINT Technologies,
Espoo, Finland

Steven D. Oliver
SO-Semi Technologies,
San Jose, USA

Dr. Pham Hong Tuan,
Nguyen Tuan Vu

Center for Optoelectronics
(NACENTECH-National
Center for Technology
progress), Hanoi, Vietnam

James J. Repko
All Co., Itd, San Jose, USA

Prof. Dr. Philip Russel
Max-Planck-Inistitut fir die
Physik des Lichts, Germany

Ruben Tibben

Anteryon, Eindhoven,
Netherlands
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Mike Walters
VISTAPOINT Technologies,
San Jose, USA

Ph.D. Shigeru Yamaki
SHOWA DENKO K.K.,
Kanagawa, Japan

Kunio Yoshida
AJl Co., Itd, Kanagawa, Japan

Internationale Koopera-
tionen /
International Cooperations

Austria

Universtitat Innsbruck, Institut
flr Experimentalphysik,

Prof. Hans K. Pulker

France

Centre national de la recher-
che scientifiqgue (CNRS), Paris,
Michel Retourna

EADS Astrium, Jean-Jacques
Arnoux

Indonesia

Institute for Technology
Bandung, Prof. Aleksander
Iskander

Ireland
Trinity College Dublin,
Prof. Werner Blau

Israel
Technion, Haifa,
Prof. Abraham Marmur

Italy

ENEA, Rom,

Dr. Angela Piegari

University ,La Sapienza’, Rom,
Prof. Francesco Michelotti

Japan

Gigaphoton Inc., Tokyo,
Junichi Fujimoto

Tohoku University, Sendai,
Prof. Toshikuno Kaino

Norway
SINTEF, Trondheim, Aage
Jostein Thunem

Poland

Warsaw University of Techno-
logy, Wojciech Swieszkowski,
PhD

Politechnika Warszawska,
Prof. Andrzej Jakubiak

Portugal

University Aveiro,

Prof. Nikolai Sobolew
Universidade de Coimbra,
Prof. Maria Helena
Mendes Gil

Russia
Moscow State University,
Prof. Alexander Tikhonravov

Scotland
MED, Edinburgh,
Prof. lan Underwood

Switzerland

IMT University Neuchatel,
Prof. Hans-Peter Herzig
EMPA Swiss Federal Laborato-
ries for Materials Testing and
Research, Dibendorf,

Dr. Ir. Arie Bruinink

Centre Suisse d’Electronique
et de Microtechnigue SA
(CSEM), Neuchatel, Georges
Kotrosios

Eidgendssische Technische
Hochschule Zirich, Daniel
Gisler

Ukraine

National Technical Univer-
sity »Kharkov Polytechnic
Institute«, Prof. Valery V.
Kondratenko

USA

University of Michigan,
College of Engineering,
Prof. Jerzy Kanicki

CREOL, Orlando (Florida),
Prof. James Harvey
University of Wisconsin-
Madison/Computational
Mechanics Center, Madison,
Prof. Roxann L. Engelstad

Messebeteiligungen 2009 /
Fairs Participations 2009

Photonics West,
27.-29.1.2009, San Jose, USA

34. Internationale Dental-
Schau IDS

24.-28.3.2009, Koln,
Germany

4. Beatmungssymposium
der DPG

23.-25.4.2009, Heidelberg,
Germany

Kriminaltechnisches
Symposium
28.-29.4.2009, Kiel,
Germany

Control
5.'-8.5.2009, Stuttgart,
Germany

SENSOR+TEST
26.-28.5.2009, Nirnberg,
Germany



Society for Information
Display SID
31.5.-5.6.2009,

San Antonio, USA

LASER.World of Photonics
15.-18.6.2009, Miinchen,
Germany

International Paris Air
Show

15.-21.6.2009, Le Bourget,
France

Ideen-Expo Hannover
5.-12.9.2009, Hannover,
Germany

DAGM 2009
9.-11.9.2009, Jena, Germany

Fraunhofer VISION
Technologietag
8.-9.10.2009, Kaisers-
lautern, Germany

V2009
20.-22.10.2009, Dresden,
Germany

VISION
3.-5.11.2009, Stuttgart,
Germany

Euromold
2.-5.12.2009, Frankfurt/
Main, Germany

Preise 2009 / Awards 2009

Elected SPIE Fellow
Prof. Dr. Norbert Kaiser

Leopoldina Fellowship,
Minerva Fellowship
Dr. Alexander Szameit

HEPTAGON - Sven Buhling
Forschungsférderpreis
2009

Matthias Heinrich

Dissertationspreis der
Sektion Atome, Molekdile,
Quantenoptik und Plasmen
der DFG

Dr. Alexander Szameit

STIFT - Preis fur hervorra-
gende anwendungsorien-
tierte Promotionsarbeiten
Dr. Fabian Roser

Beste Masterarbeit 2009,
Bereich SciTech,
Fachhochschule Jena
Anika Brahm

Beste Diplomarbeit in der
Elektrotechnik, TU Berlin
Oliver Pabst

Doktorandenstipendium,
DAAD
Jens Thomas

Doktorandenstipendium,
Carl-Zeiss-Stiftung
Enrico Seise

Promotionsstipendium,
Graduiertenschule
Photonics, FSU Jena
Robert Keil

Excellent Award by the Ko-
rean Ministry of Education,
Science and Technology

Dr. Gunther Notni

Research students’ innova-
tion award,

5th Macquarie University
Innovation Awards
Nemanja Jovanovic,

Graham Marshall, Alexander
Fuerbach, Michael Steel,
Michael Withford, Jens Tho-
mas, Stefan Nolte, Andreas
Tinnermann

Best Poster Prize, EUVL
2009 Symposium
Dr. Torsten Feigl

Best Student Poster Paper
Award ASSP
Christian Wirth

Best student oral presen-
tation award,

Photonics West 2009
Matthias Heinrich

Best Student Oral Presen-
tation Award, UFO 2009
Tino Eidam

Best Student Oral Presen-
tation Award, LASE 2009
Oliver Schmidt

OSA Travel Grant, ASSP
2009
Jan Rothhardt

Aus- und Weiterbildung /
Education and further
training

Die umfangreichen Aktivita-
ten des Fraunhofer IOF auf
dem Gebiet der Aus- und
Weiterbildung erstrecken
sich von der Ausbildung
von Physiklaboranten und

Industriemechanikern

Uber die Betreuung von
Praktikanten, von Bachelor-,
Master- und Diplomarbeiten
sowie von Doktoranden, das
Halten von Vorlesungen, die
Durchfiihrung von Seminaren
und Praktika an den Jenaer
Hochschulen bis zur Organi-
sation von Workshops und
internationalen Konferenzen.

Comprehensive activities of
Fraunhofer IOF in the field
of education and further
training range from profes-
sional training of laboratory
technicians and industrial
mechanics over the super-
vision of interns, graduates
and postgraduates, giving
lectures and seminars at the
Jena universities up to the
organization of workshops
and international scientific
conferences.

Vorlesungen / Lectures

Dr. Ramona Eberhardt,
Dr.-Ing. Erik Beckert
Optikmontage
Fachhochschule Jena

Dipl.-Ing. (FH) Nils Heidler
Design of Precision Devices
Fachhochschule Jena

Prof. Dr. Norbert Kaiser
Beschichtungstechnik
Fachhochschule Jena
Nanooptik
Fachhochschule Jena

Thin Film Optics
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena
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Prof. Dr. Andreas Tinnermann
Grundlagen der Laserphysik
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

Experimentelle Methoden
der Atom- und Molekl-
physik
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

Angewandte Photonik
Seminar fUr Doktoranden FSU
Jena, Fraunhofer |OF

Dr. Uwe Detlef Zeitner, Prof.
Dr. Frank Wyrowski

Optical Modeling and
Design |

Optical Modeling and
Design Il
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena

OTTI-Fachforum »Optische
Technologien - vom Design
zum Produkt«

4.-5. Marz 2009, Regensburg

Workshop »Optische
Systeme und Sensoren
far den Zukunftsmarkt
Gesundheit«

2. April 2009, Jena

17. International
Workshop on "“Optical
Waveguide Theory and
Numerical Modeling”
17.-18. April 2009, Jena

Fraunhofer Technologie-
zirkel — »Innovation mit
Lichtgeschwindigkeit«
Referent: Prof. Dr. Andreas
Tinnermann, Fraunhofer IOF
7.-8. Mai 2009, Fraunhofer
ILT, Aachen

Alumni-Treffen 2009 -
Workshop »THz-
Bildgebung«

5. Juni 2009, Fraunhofer IOF,
Jena

4th EOS Topical Meeting
on Advanced Imaging
Techniques

10.—-12. Juni 2009, Jena
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Zukunftskonferenz
Medizintechnik
24.-25. Juni 2009, Jena

DAGM 2009 -

31. Annual Symposium of
the German Association
for Pattern Recognition
9.-11. September 2009, Jena

The International confe-
rence on optical thin film
and coating technology
Conference Co-chair:

Prof. Dr. Norbert Kaiser,
Fraunhofer IOF

11.-16. Oktober 2009,
Xi‘an, China

V2009 - Industrieausstel-
lung & Workshop
»Vakuumbeschichtung und
Plasmaoberflachentechnik«
20.-22. Oktober 2009,
Dresden

Noble Gesprache - »Photo-
nische Kristallfasern«
Referent: Prof. Philip Russell
29. Oktober 2009, Jena

Lange Nacht der Wissen-
schaften
13. November 2009, Jena

Adrian Azarian
Investigation of CO, laser
melting of optical
microresonator structures
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/09

Martin Baumgartl
Experimentelle und
numerische Analyse der
Pulsdynamik in moden-
gekoppelten Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/09

Johannes Bidinger
Grundlagen der Laser-
Thrombolyse mit Femto-
sekundenpulsen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 08/09

Ulrike Blumroder

Optische Charakteri-
sierung stochastischer
Oberflachenstrukturen

auf Kunststoff fir
Photovoltaikanwendungen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/09

Michael Damm
Entwicklung eines auto-
matisierten Messplatzes
zur Bestimmung ultra-
kurzpulslaserinduzierter
Zerstorschwellen optischer
Komponenten
Fachhochschule Jena, 05/09

Jens Dreiling
Untersuchungen zum Ein-
satz der CMP-Technologie
zur Herstellung mikro-
optischer Elemente
Fachhochschule Jena, 09/09

Jens Dunkel
Untersuchungen zur
Verbesserung der Effizienz
lithografisch hergestellter
Multilevelelemente flr
Laseranwendungen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 04/09

Karen Friedrich

Begrindung und Optimie-
rung eines Dlnnschicht-
modells zur Prognose
optischer Eigenschaften
oxidischer Beschichtungen
durch in-situ Uberwachung
des Aufdampfprozesses

TU Chemnitz, 10/09

Christine Fuchs
Untersuchungen zum
Zusammenhang zwischen
Hydrophobie und
erreichbarer Oleophobie
bei mikro-strukturierten
Polymeroberflachen mit
Top-Coating
Fachhochschule Jena, 02/09

Thomas Gottschall
Erzeugung von
ultrakurzen, intensiven,
durchstimmbaren Laser-
pulsen im nahen Infrarot
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/09

Christian Hagemann
Theoretische und experi-
mentelle Untersuchungen
an Pumpkopplern fr
Hochleistungsfaserlaser
Universitat Hamburg, 11/09

René Heilmann
Charakterisierung
mikrolinsenbeleuchteter
Antennenarrays zur Erzeu-
gung ultrakurzer THz-Pulse
hoher mittlerer Leistung
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 10/09

Christian Henkel
Entwicklung und
Charakterisierung eines
Verfahrens zur Justierung
von Mikrolinsenarrays zu
CCD-Sensoren
Fachhochschule Jena, 01/09

Martin Kahle
Untersuchung der
Laserablation dinner
metallischer Schichten
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/09

Robert Keiner
Bearbeitung optischer
Schichtsysteme mittels
Femtosekundenlaser
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 05/09

Robert Keil

Optisches Schalten in
zweidimensionalen
Wellenleiterarrays
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 06/09

Peter Lutzke

Untersuchung der Mess-
genauigkeit bei der opti-
schen 3D-Vermessung von
transluzenten Materialien
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/09

André Oswald
Untersuchungen zur zwei-
dimensionalen Anordnung
von Lichtleitfasern mit dem
Ziel der Formawandlung
Fachhochschule Jena, 09/09



Roberto Peach

Integration einer hoch-
drehenden Spindel fur die
Frasbearbeitung in eine
Ultraprazisionsmaschine
und messtechnische
Charakterisierung des hy-
briden Dreh-Frasprozesses
Fachhochschule Jena, 07/09

Stephan Rhein

Kompakte Faserverstarker
hoher Leistung fir
sub-ns-Pulsquellen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 10/09

Daniel Richter

Realisierung von Volumen-
Bragg-Gittern mit Hilfe
ultrakurzer Pulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/09

Stefan Ringleb
Elektrooptische Amplitu-
denmodulation in ultra-
kurzpulslaserinduzierten
Volumenwellenleitern in
Lithiumniobat
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 04/09

Stephan Roth
Untersuchungen optischer
Effekte in organischen
LEDs mit anisotropen
Emittermaterialien
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/09

Ingo Scheidig

Montage mikrooptischer
Systeme mittels Solder
Bumping

Fachhochschule Jena, 03/09

Marcel Sieler

Design und Realisierung
eines mikrooptischen
Array-Projektors
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 05/09

Christian Semmler
Untersuchung zum
Reibungsverhalten elektro-
statischer Chucks auf
Substraten
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/09

Klemens Stollberg
Gabor-Superlinse — Minia-
turisierte Abbildungsoptik
nach dem Vorbild naturli-
cher Superpositionsaugen
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/09

Fabian Stutzki
Stabilitatsuntersuchungen
an monolithischen
LMA-CW-Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 12/09

Mario Thiele
Untersuchungen mit dem
Rasterelektronenmikros-
kop zur Optimierung von
Strukturbreitenmessung
und Strukturierungs-
technologie
Fachhochschule Jena, 01/09

Robert Trettin
Frequenzkonversion
mittels stimulierter Raman-
Streuung in passiven
Single-Mode-Fasern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 10/09

Marcus Trost

Messung und Modellie-
rung des Reflexions- und
Streuverhaltens von
Spiegeln und Substraten
far 13,5 nm
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 03/09

Sven Scharnowski
Photoleitende Antennen
zur Mehrkanaldetektion
ultrakurzer Terahertzpulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 04/09

Mirko Schreyer

Evaluation einer Time-of-
Flight (PMD) 3D-Kamera
far den Einsatz bei der
automatischen, roboter-
gefUhrten 3D-Vermessung
Fachhochschule Jena, 12/09

Julia Schroder
Grundlegende Unter-
suchungen zur optischen
Detektion von Ultraschall
mittels miniaturisierbarer
Zweistrahlinterferometer
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/09

Jens Siepmann

Synchrone Messung von
Form und Farbe
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/09

Lars Weichhardt
Untersuchungen zur
Regelung fir ein adaptiv
optisches System
Fachhochschule Jena, 12/09

Georgios Wenetiadis
Entwicklung und
Charakterisierung eines
Fasergreifers zur prazisen
Positionierung von mindes-
tens 10 optischen Fasern
fur einen anschlieBenden
SpleiBprozess
Fachhochschule Jena, 11/09

Peter Zeil

Realisierung und
Charakterisierung von
Bragg-Wellenleitern
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 09/09

Julian Pulsack

Entwicklung eines Mess-
und Analyseverfahrens fur
die Charakterisierung von
Solarzellen

Fachhochschule Jena, 09/09

Roman Loose

Untersuchung ultrapraziser
Schleifbearbeitung von
Wolframcarbid mit Dia-
mantschleifwerkzeugen
Fachhochschule Jena, 07/09

Andreas Mdller
Konzeption, Aufbau und
Test eines automatisierten
Goniometermessplatzes
mit LabVIEW-Steuerung
Fachhochschule Jena, 08/09

Marc Siebecker
Entwicklung einer
Montagevorrichtung flr
GRIN-Linsen
Fachhochschule Jena, 09/09

Cornelia Stiehl
Prazisionsmontage eines
Laserresonatorspiegels
mittels Solder Bumping
Fachhochschule Jena, 07/09

Frank Tanzer
Untersuchungen zur Ein-
kopplung von Laserstrah-
lung in Lichtwellenleiter
Fachhochschule Jena, 09/09

Anika Brahm

Aufbau und Charakterisie-
rung eines Messsystems fiir
die Tomographie mittels
ultrakurzer Terahertz-Pulse
Fachhochschule Jena, 01/09

Matthias Hauptvogel
Entwicklung und Bewer-
tung von Methoden zur
Reduzierung der Messzeit
von Streulichtmessanord-
nungen

Fachhochschule Jena, 02/09

Johannes Jobst

Optical characterisation
of a thin film Inteference
Filter produced by lon-
Assisted Deposition for
Solar Beam
Fachhochschule Jena, 08/09

Hagen Pauer

Thermisch stabiler 5 sr
EUV-Kollektor
Fachhochschule Jena, 05/09

Marco Perske
Untersuchung thermisch
stabiler MoN/Si-Schicht-
systeme fur EUV-Kollektor-
spiegel

Fachhochschule Jena, 04/09

Lourdes Patricia R. Ramirez
Ultrafast laser induced
nanostructures in fused
silica
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 08/09

Dr. rer. nat. Martin Bischoff
Plasmagestitzte Beschich-
tung von Metallfluoriden
fur den tiefen ultra-
violetten Spektralbereich
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 10/09
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Dr. rer. nat. Ulrike Fuchs
Fokussierung ultrakurzer
Laserpulse
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 11/09

Dr. rer. nat. Thomas Kampfe
Farbbilderzeugung mittels
computergenerierter
Hologramme
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 06/09

Dr. rer. pol. Oliver Mauroner
Vermarktung von Innova-
tionen durch Spin-offs —
Empirische Analyse von
Unternehmensgrindungen
aus der offentlichen
Forschung
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena, 02/09

Dr. rer. nat. Fabian Roser
Power scaling of ultrashort
pulse fiber laser systems
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena,07/09

Dr. rer. nat. Elodie Wikszak
Inscription of fiber Bragg
gratings in non-photo-
sensitive and rare-earth
doped fibers applying
ultrafast lasers
Friedrich-Schiller-Universitat
Jena,05/09

(A1)

Beckert, E.; Burckhardt, T.
(IAP); Damm, C.; Hornaff, M.
Gefasste optische Kompo-
nente, Verfahren zu deren
Herstellung sowie deren
Verwendung

DE 10 2009 022 079.8

(A2)

Brickner, A.; Duparré, J.;
Wippermann, F; Leitel, R.;
Brauer, A.; Volkel, R. (SUSS)
Vorrichtung zur optischen
Abbildung

DE 10 2009 047 361.0
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(A3)

Duparré, J.; Briickner, A,;
Wippermann, F; Zufferey, J.-
C. (EPFL); Floreano, D. (EPFL);
Franceschini, N. (UnivMed);
Viollet, S. (UnivMed);

Ruffier, F. (UnivMed)
Artificial compound eye
and method for fabrication
thereof

EP 09012409.0

(Ad)

Duparré, J.; Briickner, A,;
Wippermann, F.; Dannberg, P;
Brauer, A.

Vorrichtung, Bildverar-
beitungsvorrichtung und
Verfahren zur optischen
Abbildung

DE 10 2009 049 387.5

(A5)

Duparré, J.; Briickner, A,;
Wippermann, F.
Vorrichtung zur optischen
Navigation und dessen
Verwendung

DE 10 2009 005 092.2

(A6)

Duparré, J.; Dannberg, P;
Wippermann, F.; Brauer, A.
Lens and method for
manufacturing same
PCT/EP2009/003928

(A7)

Duparré, J.; Olivier, S.
Lens and method for
manufacturing same
PCT/EP2009/003929

(A8)

Freese, W. (IAP); Kley, E.-B.;
Kampfe, T. (IAP); Michaelis, D.;
Zeitner, U.D.

Pixeliertes, diffraktives
optisches Element mit
zwei Hohenstufen zur
Erzeugung einer Phasen-
verteilung mit beliebigem
Phasenhub

DE 10 2009 037 629.1

(A9)

Limpert, J.; Tunnermann, A.;
Réser, F (IAP); Eidam, T. (IAP);
Jauregui, C. (IAP)
Einzelmodenpropagation
in mikrostrukturierten
Fasern

DE 10 2009 060 711.0

(A10)

Limpert, J.; Tinnermann, A.;
Steinmetz, A. (IAP);

Nodop, D. (IAP)
GUtegeschalteter Laser
DE 10 2009 042 003.7

(A11)

Limpert, J.; Tinnermann, A,;
Stutzki, F. (IAP); Jauregui, C.
(IAP); Thomas, J.U. (IAP);
Nolte, S. (IAP); Voigtlander,
C. (IAP)
Transversalmodenfilter fur
Wellenleiter

DE 10 2009 041 891.1

(A12)

Limpert, J.; Tinnermann, A,;
Seise, E. (IAP); Eidam, T. (IAP);
Schimpf, D. (IAP);

Roser, F. (IAP)

Vorrichtung zum
Verstarken und/oder
Transportieren von elektro-
magnetischer Strahlung

DE 10 2009 032 803.3

(A13)

Michaelis, D.; Danz, N.;
Wachter, C.; Kudaev, S.;
Flammich, M.
Strahlformer

DE 10 2009 016 234.8

(A14)

Risse, S.; Stockl, W.;
Gebhardt, A.; Peschel, T.
Substrat aus einer Alumi-
nium-Silizium-Legierung
oder kristallinem Silizium,
Metallspiegel, Verfahren
zu dessen Herstellung
sowie dessen Verwendung
DE 10 2009 040 785.5

(A15)

Scheiding, S. (IAP); Risse, S.;
Peschel, T.; Gebhardt, A.;
Damm, C.; Steinkopf, R.
Verfahren zur Fertigung
einer optischen Anord-
nung mit mindestens
zwei optischen Funktions-
flachen, optisches

Gerat und Vorrichtung
zur Durchfiihrung des
Verfahrens

DE 10 2009 041 501.7

(A16)

Schenk, C. (IAP); Risse, S.
Verfahren zur Verbesse-
rung der Positioniergenau-
igkeit von mittels Gas-
lagerelementen gefiihrten
Tischen und Verwendung
von Luftlagerelementen
mit Dichtsystemen fir in
Umgebungsatmosphare
geflhrten Tischsystemen
DE 10 2009 019 773.7

(A17)

Schroder, S.; Duparré, A,
Notni, G.; Herffurth, T. (IAP)
Vorrichtung und Verfahren
zur winkelaufgeldsten
Streulichtmessung

A DE 10 2009 036 383.1

(A18)

Schulz, U.; Horstmann, F.
(VW-AG); Matthai, A. (AUDI)
Fahrzeugscheibe mit ver-
minderter Lichtreflexion
DE 10 2009 052 354.5

(A19)

Sieler, M.; Forster, E.;
Schreiber, P.
Projektionsdisplay und
dessen Verwendung
DE 10 2009 024 894.3

(A20)

Willbrandt, S.; Stenzel, O.;
Kaiser, N.

Verfahren zur Messung der
optischen Eigenschaften
einer bewegten Probe in
einer Beschichtungsanlage
DE 10 2009 012 756.9

(A21)

Wippermann, F.; Duparré, J.;
Dannberg, P; Brauer, A.
Optischer Schichtstapel
und Verfahren zu dessen
Herstellung

DE 10 2009 055 083.6

(A22)

Wippermann, F.; Duparré, J.;
Dannberg, P; Brauer, A.
Verfahren und Vorrichtung
zum Herstellen einer
Struktur, Abformwerkzeug
DE 10 2009 055 080.1



(A23)

Wippermann, F.; Duparré, J.;
Dannberg, P; Brauer, A.
Verfahren zum Herstellen
einer Struktur, optisches
Bauteil, optischer
Schichtstapel

DE 10 2009 055 088.7

(A24)

Wippermann, F.; Beckert, E;
Schreiber, P

Endoskop mit schrager
Blickrichtung

DE 10 2009 049 990.3

(P1)

Schreiber, P; Kudaev, S.;
Hibbing, M. (Sennheiser);
Michaelis, A. (Sennheiser);
Niehoff, W. (Sennheiser);
Gorelik, V. (Sennheiser);
Weichenhain-Schriever, R.
(Sennheiser); Ihlemann, J.
(Sennheiser)

Arrangement for the opti-
cal distance determination
of a reflecting surface

uUs 7,505,151 B2

(P2)

Kaiser, N.; Gatto, A.; Heber, J. ;
Schenk, H. (IPMS); Yang, M.
(IPMS); Sandner, T. (IPMS);
Schmidt, J.-U. (IPMS)
Micromechanical mirrors
with a high-reflection
coating, method for
production thereof and
use thereof

US 7,573,634 B2

(P3)

Duparré, J.; Dannberg, P;
Schreiber, P; Brauer, A.;
Volkel, R. (SUESS)
Bilderfassungssystem und
dessen Verwendung

EP 1 665 779 B8

(P4)

Clausnitzer, T. (IAP); Kédmpfe, T.
(IAP); Kley, E.-B.;

Tunnermann, A.
Verschlossene, binare
Transmissionsgitter

DE 10 2006 036 831 B4

(P5)

Kaiser, N.; Feigl, T.; Yulin, S;
Kozhevnikov, .
Transmissionsfilter fir den
EUV- Spektralbereich
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